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474919-2026 - Nadmetanje

Nizozemska — Laboratorijska, opti€ka i precizna oprema (osim naoc¢ala) — European Tender
Electron Beam Lithography system

OJ S 130/2026 09/07/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji — standardni rezim - Obavijest o promjeni

Roba

1. Kupac

1.1. Kupac
Sluzbeno ime: Universiteit Twente
E-posta: c.delfgaauw@utwente.nl
Pravni oblik kupca: Javno poduzece
Djelatnost javnog naruditelja: Obrazovanje

2. Postupak

2.1. Postupak
Naslov: European Tender Electron Beam Lithography system
Opis: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists,
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e.
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Identifikacijska oznaka postupka: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee 18bf06fa
Interna identifikacijska oznaka: 379fcf7e-45c5-4d48-b8ea-3be831450e85
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne

21.1. Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijska, opticka i precizna oprema (osim naocala)
Dodatna klasifikacija (cpv): 38341100 Naprave za biljeZenje elektronskog snopa

2.1.2. Mjesto izvrSenja
Zemlja: Nizozemska
Bilo gdje u odredenoj zemlji
Dodatne informacije: Zie documentatie

2.1.3. Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 500 000,00 EUR

2.1.4. Opce informacije
Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlozi za isklju¢enje
Izvori razloga za isklju€enje: Dokumentacija o nabavi
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5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0000
Naslov: European Tender Electron Beam Lithography system
Opis: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists,
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e.
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Interna identifikacijska oznaka: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f0859e4

5.1.1. Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijska, opti¢ka i precizna oprema (osim naoc¢ala)
Dodatna klasifikacija (cpv): 38341100 Naprave za biljezenje elektronskog snopa

5.1.2. Mijesto izvrSenja
Zemlja: Nizozemska
Bilo gdje u odredenoj zemlji
Dodatne informacije: Zie documentatie

5.1.3. Ocekivano trajanje
Trajanje — ostalo: Nepoznat

5.1.5. Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 500 000,00 EUR

5.1.6. Opce informacije
Rezervirano sudjelovanje:
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomi¢no financira sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvacena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi, Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

5.1.11. Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://s2c.mercell.com/today/217278

5.1.12. Uvjeti nabave
Uvjeti podnosenja:
Elektroni¢ko podnosenje: Dopusteno
Adresa za podnoSenje: https://s2c.mercell.com/today/217278
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: engleski
ElektroniCki katalog: Nije dopusteno
Rok za zaprimanje ponuda: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) zapadnoeuropsko vrijeme,
GMT
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvrSiti u okviru programa zasticenih radnih mjesta: Ne
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Elektroni¢ko izdavanje racuna: Dopusteno
Narucivanje Ce biti elektroni¢ko: ne
Plac¢anje Ce biti elektronicko: da

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinami€kom sustavu nabave:
Nema dinamic¢kog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zastita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zastitu): Rechtbank Overijssel
Informacije o rokovima za preispitivanje: See descriptive document.
Organizacija koja pruza vi$e informacija o postupcima preispitivanja (pravne zastite):
Universiteit Twente

8. Organizacije

8.1. ORG-0001
Sluzbeno ime: Universiteit Twente
Registracijski broj: 50130536
Postanska adresa: Drienerlolaan 5
Grad: Enschede
Postanski broj: 7522NB
Zemlja — podregija (NUTS): Twente (NL213)
Zemlja: Nizozemska
Kontaktna toc¢ka: Camilio Delfgaauw
E-posta: c.delfgaauw@utwente.nl
Tel.: +31534891512
Internet: https://www.utwente.nl
Profil kupca: https://s2c.mercell.com/buyer/16033
Uloge ove organizacije:
Kupac
Organizacija koja pruza vi$e informacija o postupcima preispitivanja (pravne zastite)

8.1. ORG-0002
Sluzbeno ime: Rechtbank Overijssel
Registracijski broj: 82940525
Grad: Almelo
Postanski broj: 7607 GB
Zemlja — podregija (NUTS): Twente (NL213)
Zemlja: Nizozemska
E-posta: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
Tel.: (+31)0883611042
Uloge ove organizacije:
Organizacija za preispitivanje (pravnu zastitu)

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja
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d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01
Glavni razlog promjene

Ispravak pogreske kupca
Opis

Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an
electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography
system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several
(minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-
inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three
award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability;
G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes — the
subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the
maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1. Promjena
Identifikator odjeljka: LOT-0000
Datum izmjene dokumentacije o nabavi: 08/07/2026

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4 - 01
Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji — standardni rezim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) zapadnoeuropsko vrijeme, GMT
Datum e-posiljateljeva slanja obavijesti: 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) zapadnoeuropsko
vrijeme, GMT

Jezici na kojima je ova obavijest sluzbeno dostupna: engleski

Broj objave obavijesti: 474919-2026

Broj izdanja SL S-a: 130/2026

Datum objave: 09/07/2026
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